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摘要(译)

超声波探头包括至少一个用于传输超声波的传输元件层，至少一个用于
接收超声波的接收元件层，并且在其厚度方向上相对的两个表面中的每
一个上设置有电极，以及至少一个匹配层用于匹配声阻抗。这些层按照
传输超声波的方向依次排列。每个夹着形成在接收元件层的两个表面上
的电极的上层和下层均设置有突出部分，该突出部分在升高方向上从接
收元件层突出。形成在接收元件层上的至少一个电极通过在与上层和下
层中的相应一个相对的突出部分中的一个的表面上延伸而形成。
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